江阴众和电力仪表有限公司
DMR-4微欧仪测量过程控制规范

1. 测量过程的识别
1.1 测量过程的名称：采样器采样电阻测量过程
1.2 测量过程的依据：进货元器件检验规程
2. 计量要求
表一
	测量参数名称
	测量范围
	最大允许误差
	环境条件

	采样阻值
	300uΩ
	±5%
	23℃±2℃


3. 测量过程的设计
3.1  测量方法
开机预热后，选择被测量参数相应的量程，用微欧仪测试夹，夹住被测量元件相应的引脚，其原理框图如下：
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3.2测量过程的计量要求的导出及验证(见附页A)
3.3测量过程不确定度评定(见附页B)
3.4测量过程有效性确认(见附页C)
4.测量过程控制要素与控制要求
4.1  测量设备要求（见表二）
表二
	测量设备名称
	测量范围
	最大允许误差

	DMR-4微欧仪
	0.1uΩ-200uΩ
	±0.2%rd±2个字

	
	200uΩ-20Ω.
	±0.1%rd±2个字


4.2  测量环境要求
环境温度：23℃±2℃
4.3  操作技能要求
操作人员须了解微欧仪工作原理，熟练掌握操作技能。
4.4  操作步骤
4.4.1  检查微欧仪，应具有有效合格标识，外观良好，软件及硬件运转正常。
4.4.2 将被测元件夹好开始检测，做好原始记录。
5.控制措施
5.1. 验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；
5.2  按操作规程的要求开展工作。
6  监视措施
6.1监视方法
	监视对象
	监视方法

	微欧仪
	操作人员每次检测之前，测试标准封样元件(采样电阻为300 uΩ,允许误差为±5%的采样器)，在环境温度为23℃±2℃的测试条件下，对微欧仪进行比较,计量人员每月抽检一次，保存抽检原始记录，并绘制控制图，数据应稳定，符合计量要求。


6.2监视要求
操作人员定期巡检，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、校准。
6.3 失控时的处理措施
    失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。
7. 记录要求
7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。
7.2  记录应包括
7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；
7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；
7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；
7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；
7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。
7.3  记录书写必须符合程序文件《计量体系记录管理控制程序》的要求。
8. 附页
附页A：测量过程的计量要求的导出及验证
附页B：测量过程不确定度评定 
[bookmark: _GoBack]附页C：测量过程有效性确认记录
附页D：DMR-4微欧仪测量过程监视统计表及监视控制图

